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See the notice on TED website

198267-2026 - Wettbewerb
Schweiz – Rasterelektronenmikroskope – Plasma FIB/SEM for room-temperature and cryogenic 
applications
OJ S 57/2026 23/03/2026
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Paul Scherrer Institut (PSI)
E-Mail: publictenders@psi.ch
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Plasma FIB/SEM for room-temperature and cryogenic applications
Beschreibung: Das neue Gerät bestehend aus einem Rasterelektronenmikroskop und einer 
Strahlquelle mit fokussiertem Plasma-Ionenstrahl soll sowohl für Anwendungen bei tiefen 
Temperaturen (gefrorenes biologisches Gewebe und empfindliche Proben wie z.B. 
Batteriematerialien) als auch bei Raumtemperatur (alle Arten von festem Material) verwendet 
werden. Das Gerät muss daher gleicherweise Raumtemperatur- und cryo-kompatibel sein, 
sowie ermöglichen, die Materialien unter Inertgas/Vakuum-Bedingungen zu transferieren. Bei 
den Hauptanwendungen handelt es sich um die Herstellung von dünnen Lamellen für die 
Untersuchung im Transmissions-Elektronenmikroskop und um die Herstellung von 
zylinderförmigen Proben für die Untersuchung mittels Röntgenstrahlung im Synchrotron. 
Weitere wichtige Anwendungen sind die Untersuchung von Materialoberflächen (inklusive mit 
dem Ionenstrahl hergestellte Querschnitte), die Herstellungen von 3D FIB-Tomogrammen und 
Prototyping. Die Möglichkeiten des Geräts sollen zudem durch ein Fluoreszenz-
Lichtmikroskop und energiedispersive Röntgen-Spektroskopie ergänzt werden.
Kennung des Verfahrens: 19816c9b-1f29-4375-8037-6ef4237e704c
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: ja
Begründung des beschleunigten Verfahrens: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf 
simap.ch

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 38511100 Rasterelektronenmikroskope

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Sonstige Anforderungen Der Anbieter muss die Akzeptanz der 
Geschäftsbedingungen und der grundsätzlichen Anforderungen schriftlich bestätigen. Die 
Auftraggeberin vergibt diesen Auftrag nur an Anbieter, welche die in den 
Ausschreibungsunterlagen und der Gesetzgebung festgelegten Teilnahmebedingungen 
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einhalten. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der 
Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit, des Umweltrechts und das wettbewerbskonforme 
und korruptionsfreie Verhalten.
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU

2.1.6.  Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen

5. Los

5.1.  Los: LOT-0000
Titel: Plasma FIB/SEM for room-temperature and cryogenic applications
Beschreibung: Das neue Gerät bestehend aus einem Rasterelektronenmikroskop und einer 
Strahlquelle mit fokussiertem Plasma-Ionenstrahl soll sowohl für Anwendungen bei tiefen 
Temperaturen (gefrorenes biologisches Gewebe und empfindliche Proben wie z.B. 
Batteriematerialien) als auch bei Raumtemperatur (alle Arten von festem Material) verwendet 
werden. Das Gerät muss daher gleicherweise Raumtemperatur- und cryo-kompatibel sein, 
sowie ermöglichen, die Materialien unter Inertgas/Vakuum-Bedingungen zu transferieren. Bei 
den Hauptanwendungen handelt es sich um die Herstellung von dünnen Lamellen für die 
Untersuchung im Transmissions-Elektronenmikroskop und um die Herstellung von 
zylinderförmigen Proben für die Untersuchung mittels Röntgenstrahlung im Synchrotron. 
Weitere wichtige Anwendungen sind die Untersuchung von Materialoberflächen (inklusive mit 
dem Ionenstrahl hergestellte Querschnitte), die Herstellungen von 3D FIB-Tomogrammen und 
Prototyping. Die Möglichkeiten des Geräts sollen zudem durch ein Fluoreszenz-
Lichtmikroskop und energiedispersive Röntgen-Spektroskopie ergänzt werden.

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 38511100 Rasterelektronenmikroskope
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Villigen PSI
Postleitzahl: 5232
Land, Gliederung (NUTS): Aargau (CH033)
Land: Schweiz

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten 
Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
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5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Beschreibung: Zuschlagskriterien
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt
Informationen über zugangsbeschränkte Dokumente einsehbar unter: https://www.simap.ch/de
/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxOTgxNmM5Yi0xZjI5LTQzNzUtODAzNy02ZWY0MjM3ZTcwNGMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Ad-hoc-Kommunikationskanal: 
Name: Simap.ch

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Nicht zulässig
Begründung, warum eine elektronische Einreichung nicht möglich ist: Instrumente, 
Vorrichtungen oder Dateiformate nicht allgemein verfügbar
Beschreibung: Elektronische Einreichung direkt auf die Plattform <a href="http://www.simap.

 rel="noopener noreferrer"  Bitte laden Sie Ihre ch" target="_blank">www.simap.ch</a>.
Unterlagen als maschinenlesbare PDF-Dateien in einem ZIP-File hoch. Bitte verwenden Sie 
keine zu langen Dateinamen, da dies zu Problemen führen kann und stellen Sie sicher, dass 
das Angebot vor Ablauf der Angebotsfrist eingereicht bzw.
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 20/04/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, 
Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 180 Tage
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation 
auf simap.ch
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxOTgxNmM5Yi0xZjI5LTQzNzUtODAzNy02ZWY0MjM3ZTcwNGMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxOTgxNmM5Yi0xZjI5LTQzNzUtODAzNy02ZWY0MjM3ZTcwNGMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxOTgxNmM5Yi0xZjI5LTQzNzUtODAzNy02ZWY0MjM3ZTcwNGMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Bundesverwaltungsgericht
Informationen über die Überprüfungsfristen: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfügung 
kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen 
(BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, 
Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der 
beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden 
Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 
2 BöB keine Anwendung.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Paul 
Scherrer Institut (PSI)

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Paul Scherrer Institut (PSI)
Registrierungsnummer: 5d7ef32a-1c13-4c4d-908d-d0829c1e1b31
Postanschrift: Forschungsstrasse 111
Stadt: Villigen PSI
Postleitzahl: 5232
Land, Gliederung (NUTS): Aargau (CH033)
Land: Schweiz
E-Mail: publictenders@psi.ch
Telefon: +41563102111
Internetadresse: https://www.psi.ch
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht
Registrierungsnummer: BVGER
Postanschrift: Postfach
Stadt: St. Gallen
Postleitzahl: 9023
Land, Gliederung (NUTS): St. Gallen (CH055)
Land: Schweiz
E-Mail: info@bvger.admin.ch
Telefon: +41584652626
Internetadresse: https://www.bvger.ch
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Simap.ch
Registrierungsnummer: CH001
Postanschrift: Holzikofenweg 36
Stadt: Bern

mailto:publictenders@psi.ch
https://www.psi.ch
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Postleitzahl: 3003
Land, Gliederung (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Land: Schweiz
E-Mail: support@simap.ch
Telefon: +41584646388
Internetadresse: https://www.simap.ch
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: fcea7622-55cb-4d6a-910e-16e51495bc6c  -  01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 20/03/2026 02:25:52 (UTC+01:00) 
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch, Französisch, 
Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 198267-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 57/2026
Datum der Veröffentlichung: 23/03/2026
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